Valvula

VALVULA DE RETENCION TIPO
WAFER

Certificacion: NO

Norma: AWWA C515

Prueba: Prueba hidrostatica de fabrica a
450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presion de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epoxico segin

RAL3000
Parte principal y Material
Cuerpo Hierro ductil segiin A536, 65-45-12
Disco Hierro ductil o acero inoxidable
Asiento EPDM o NBR
Eje Acero inoxidable
Resorte Acero inoxidable
Especificacion Presion Tamaiio Estilo
Pulgadas DN (mm) (psi) D (mm) D1 (mm) 125/L (mm) 150/L (mm)
2 50 300 101 70.5 54 60
20/2 65 300 121 80 60 67
3 80 300 134 98 67 73
4 100 300 17 117 67 73
5 125 193 193 145 83 93
6 150 300 219 172 95 98
8 200 300 276 221 127 127
10 250 300 336 275.5 140 146
12 300 300 406 325.5 181 181




